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DODATEČNÉ INFORMACE č. 1  K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Zadavatel: 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

Sídlo: 



Na Slovance 2, 182 21  Praha 8
IČO:



68378271
Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
Název veřejné zakázky:
Interferometr  do optické dílny
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále i jen jako „ZVZ“), zveřejňuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k  dané  veřejné zakázce na interferometr do optické dílny, která byla zadána  jako zakázka malého rozsahu dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP VaVpI. 
Dotaz č.1:

V zadání píšete, že se jedná o interferometr pro měření rovinnosti optických ploch a pro měření vlnoploch procházejícího svazku různými optickými členy. Není úplně jasné, jestli je požadováno měření optiky také na průchod. Jde o to, jestli má být součástí nejen referenční trasnmisní rovina pro měření povrchů, ale i druhá referenční rovina s příslušným držákem pro měření optiky na průchod, tedy pro měření vlnoplochy na průchod v double pass konfiguraci. Dotaz tedy zní, jestli se bude měřit optika na průchod a mají tedy být součástí dvě příslušné referenční transmisní roviny i s příslušným držákem pro tyto refereční roviny ?

Odpověď:

Ano, bude se měřit i optika na průchod  a součástí mají být dvě referenční transmisní roviny i s příslušným držákem.

Dotaz č.2:

V zadání požadujete přesnosti :

a.         RMS jednotlivé měření méně než 0,06nm /L/10

b.         RMS Wavefront opakovatelnost méně než 0,35 nm/ L/1,8

c.         Peak Pixel Deviation méně než 0,5nm, / L/1,2

Typické interferometry pro tato měření běžně dosahují o 3 řády vyšší hodnoty přesností. Nejedná se v zadání o administrtaivní překlep a nemají být minimální přesnosti stanoveny následovně:

a.         RMS jednotlivé měření méně než 0,06nm /L/10000

b.         RMS Wavefront opakovatelnost méně než 0,35 nm/ L/1800

c.         Peak Pixel Deviation méně než 0,5nm, / L/1200

Odpověď:

Ano, jedná se o překlep a minimální přesnosti jsou požadovány:

a. RMS jednotlivé měření méně než 0,06nm /L/10000

b.   RMS Wavefront opakovatelnost méně než 0,35 nm/ L/1800

c.    Peak Pixel Deviation méně než 0,5nm, / L/1200

V Praze dne 13.8.2014
